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2026年2月19日○・20日○
（地独）大阪産業技術研究所森之宮センター

9：30～17：00
木 金

特別講演

講演とポスター

主催　         大阪工研協会
後援　         大阪産業技術研究所
協賛　（公社）高分子学会関西支部
　　　（一社）日本接着学会　（公社）日本分析化学会近畿支部

（一社）

（地独）

第50回 分析展と講演・技術発表会
最新分析技術およびオンリーワン工業技術シーズ

入場無料
（要旨1,200円）

●10：00－11：10

●10：00－11：10

２月19日㊍

２月20日㊎

添加剤の課題と対策 ―化学規制、輸出規制、およびその将来―

次世代移動通信を目指した低誘電低損失材料の開発と材料評価技術

東海国立大学機構  岐阜大学  高等研究院  特任教授  大越 雅之

（国研）産業技術総合研究所  化学プロセス研究部門  研究グループ長  阿多 誠介

●11：15－11：35

●11：35－11：55

　休　憩

●13：00－13：20

●13：20－13：40

●13：40－14：00

●14：00－14：20

●14：20－14：40

　14：40－15：10　コアタイム

●15：10－15：30

●15：30－15：50

●15：50－16：10

●16：10－16：30

２月19日㊍
不純物同定から分子量分布評価まで －　添加剤劣化解析の包括的アプローチ　－
クラウド型AI解析プラットフォームによるリサイクルポリマーの組成分析

レーザーアブレーションの当たり前をもう一段上へ
表面・界面物性解析装置「SAICAS」のご紹介
Hot Disk法による熱物性測定と測定事例のご紹介
選択的な抗菌作用で歯周病を予防する新発想の歯磨剤の開発
B型肝炎ウイルスの洗浄剤を開発するためのバクテリオファージを用いた評価技術

溶剤フリーで常温流通可能な環境配慮型の高耐熱接着シートの開発
ポリ乳酸の生産性及び耐熱性を改善する改質剤の開発
完全生分解性セルロースファイバー成形材料、及びその生分解スイッチの開発
ヘッドスペース法による超微量定量分析法の開発

澤田 嘉嗣

塚本　 修

木下 千波矢

宗和 賢吉

手嶋 康介

村井 浩紀

倉本 恭行

三上 忠彦

西川 理穂

豊田　 慶

中井 猛夫

●11：15－11：35

●11：35－11：55

　休　憩

●13：00－13：20

●13：20－13：40

●13：40－14：00

●14：00－14：20

●14：20－14：40
　　　

　14：40－15：10　コアタイム

●15：10－15：30

●15：30－15：50

●15：50－16：10

２月20日㊎
光電融合における測定技術入門
半導体産業向け蛍光X線膜厚計アプリケーションの紹介

手軽にプラズマ処理を評価『PLAZMARKⓇ』大気圧プラズマ用マーカータイプ
電気ビスマス‐アンチモン合金めっき液「トップティーナLMP-BiSb」の開発
撥水性かつ滑水性を有するシリコーン系コーティング剤「エコシラコートSR20」の開発

原液スラリーの分散安定性を数値で迅速判定する評価装置「TURBISCANシリーズ」のご紹介

固体電解質・粉体評価における温度・圧力制御型インピーダンス測定システムの開発
　　

高速で５μm以下の微粉測定が可能な動的画像解析装置「パーシェアナライザⓇ」の製品化

化粧品粉体原料向け多機能金属石鹸の開発
全固体電池の高性能化に向けた材料開発

鈴木 英行

阿部　 海

津村 清子

田村 隆一

島野 紘一

塚田 雄亮

山口 政紀
　　　

高橋 達也

斎藤 つゆ希

加藤 敦隆

日本ウォーターズ㈱  マーケティング本部

NETZSCH Japan㈱  マネージャー

㈱エス・ティ・ジャパン  アプリケーションセールス　

ダイプラ・ウィンテス㈱  技術営業部  部長付

京都電子工業㈱  主任技師

サラヤ㈱  アシスタントマネージャー

太平化学産業㈱  主任

東洋紡エムシー㈱  リーダー

新日本理化㈱  研究開発部

パナソニックホールディングス㈱  課長

（地独）大阪産業技術研究所  主任研究員

キーサイト・テクノロジー㈱  ソリューション・エンジニア

㈱フィッシャー・インストルメンツ  マネージャー

㈱サクラクレパス  主任

奥野製薬工業㈱  総合技術研究部

大阪ガスケミカル㈱  保存剤事業部

マイクロトラック・ベル㈱  営業推進課

㈱東陽テクニカ  脱炭素・エネルギー計測部
　　　

ホソカワミクロン㈱  粉体工学研究所

日油㈱  オレオ誘導体研究グループ　

（地独）大阪産業技術研究所  研究員

（●機器メーカー　●工業技術賞）



Osaka Metro
長堀鶴見緑地線

森ノ宮
公団住宅前

Osaka Metro
御堂筋線

Osaka Metro
中央線

Osaka Metro
中央線

令和8年 　 月 　 日

＜分析展・参加申込書＞ FAX：06-6963-2414

第 50 回 分析展と講演・技術発表会

―最新分析技術およびオンリーワン工業技術シーズ―
主催：（一社）大阪工研協会

後援：（地独）大阪産業技術研究所

協賛：（公社）高分子学会関西支部、（一社）日本接着学会、（公社）日本分析化学会近畿支部

会社名／機関名 

お名前 

 部署                    役職 

 住所 

 TEL                     FAX 

 E-mail 

申込締切日： 令和 ８年 ２月１３日（金）

●ＷＥＢでのお申込み：下記のＷＥＢサイトからお申し込みください。  

●メールでのお申込み：上記内容をメールにご記入の上、下記のアドレスに送信下さい。

●ＦＡＸでのお申込み：上記用紙にご記入の上、下記の FAX 番号に送信下さい。

URL:https://osakaira.com

FAX 06-6963-2414E-mail info@osakaira.com

＊本申込書に記載された個人情報は、本件に関わる
確認・連絡および当協会の関連する講演会・イベン 
ト等のご案内に使用させていただくことがあります。  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
＜問合せ・申し込み先＞ 
 （一社）大阪工研協会 
  〒536-8553 大阪市城東区森之宮 1-6-50  

（地独）大阪産業技術研究所森之宮センター内 
  TEL 06-6962-5307  FAX 06-6963-2414 
  E-mail info@osakaira.com 
    URL  https://osakaira.com

“イベント情報”サイト内：第50回分析展と

　講演・技術発表会


